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EMENTA E PROGRAMA DA DISCIPLINA
Ementa
Introducdo; Processos de preparacdo de filmes finos; Epitaxia; Preparacdo e caracterizagdo de

substratos, superficies; Caracterizacdo quimica e composicional de filmes finos; Caracterizacao
estrutural de filmes finos e multicamadas.

Programa:

Introducéo; Conceitos basicos sobre vacuo, superficies e filmes finos; preparacdo de filmes por rotas
quimicas e por deposi¢do; técnicas para deposicdo de filmes finos; evaporagdo térmica, pulverizagédo
catoddica, epitaxia de feixe molecular, deposi¢éo assistida por laser, etc.; técnicas para a caracterizagédo

de filmes e superficies baseadas em espectroscopias e difracdes de elétrons; difracdo e refletividade
de raios X para o estudo de filmes finos e multicamadas; microscopias de tunelamento.

Avaliacéo
Seminarios, provas (orais e/ou escritas) e relatérios de atividades experimentais.
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